EG-Konformitatserklarung
EC Declaration of Conformity

Carl Zeiss Jena GmbH= 07740 Jena = Germany
(Qualititsmanagementsystem zertifiziert nach/Quality Management System certified to meet: DIN EN 1SO 9001)
Wir erkidren hiermit die Ubereinstimmung des genannten Produktes mit der EG-Richtlinie 73/23/EWG - Niederspannungsrichtlinie einschlieRlich der
Anderung 93/68/EWG und mit der Richtlinie 89/336/EWG Uber die Elektromagnetische Vertrdglichkeit einschlieflich
. der Anderungen 92/31/EWG und 93/68/EWG.
Bei Anderungen am Produkt, die nicht von uns autorisiert wurden, verliert diese Erkldrung ihre Gultigkeit.
We declare the compliance of the product with the requirements of the Council Directive 73/23/EEC - Low Voltage Directive
including modification 93/68/EEC and with the Council Directive 89/336/EEC about the Electromagnetic Compatibility including modifications
92/31/EWG and 93/68/EWG.
Any modification to the product, not authorized by us, will invalidate this declaration.

Laser-Scanning-Mikroskop
LSM 510/LSM 510 META
und Zubehor

Normen/Standards: DIN EN 61010-1
DIN EN 60825-1
DIN EN 1050
DIN EN 61326

Grundlage - Konformitatsakte Nr./Basis -Record of Conformity No.: AIM 001/01

Das Produkt ist gekennzeichnet mit/ The product is marked with C € .

Prifung/Test: EMV-und GS-Labor Bereich Qualitat/EMC- and Product Safety Laboratory
Department of Quality - Carl Zeiss Jena GmbH

Registriert/Registered: CZJ AIMCE 05/03  (ersetzt/replaced AIMCE 02/01)
Jena, 24.07.2003

Carl Zeiss Jena GmbH

Dr. Friedrichowski Klager

)
WA Besper
Business Group Jena Service Center
Advanced Imaging Microscopy Quality

Gewiahrleistung und Haftung sind in unseren Allg inen Verkaufsbedingungen geregelt /Conditions of guarantee and liability are dealt within our General Conditions of Sale.




